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Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Розробка технології виробництва кремнієвих одношарових епітаксійних структур з покращеними
структурними характеристиками

2. Single layer silicon epitaxial structures with improved structural characteristics technology development

Реферат:
1. Дисертацію присвячено розробці технології виробництва КОЕС з різкими концентраційно-перехідними
областями і поліпшеними структурними характеристиками. Виконано розрахунки термопружного вигину і
термонапруг, які можна застосувати для прогнозування виникнення дислокацій, ліній ковзання та інших
структурних дефектів, що з'являються в КОЕС в результаті термообробки. Розроблена установка "Вертикаль-
2МА" для отримання КОЕС при зниженому тиску і температурі в реакторі. Розроблено науково-обґрунтована
методика і пристрій контролю складних форм вигину і напруги в КОЕС. Розраховані вирази для визначення
критичних напружень Gкр і критичного радіального градієнта температур Ткр та визначено взаємозв'язок
цих виразів з діаметром, товщиною КОЕС і пружними постійними: модулем Юнга Е та коефіцієнтом



Пуассона. Вперше встановлено, що при епітаксії методом піролізу силану при температурі 850? і тиску 104
Па концентраційна перехідна область знижується до 10% при одночасному зниженні щільності дислокацій
Nd до 3·10^2 см^(-2).

2. The thesis is devoted to the technology of the single-layered silicon epitaxial structures (SLSES) development
with sharp concentration-transition region and improved structural characteristics. Provided calculations of
thermoelastic bending and thermal stresses, which can be used for predicting the occurrence of dislocation slip
lines and other structural defects that appear in SLSES by heat treatment. Developed aggregate "Vertical-2MA" for
SLSES producing at reduced pressure and temperature in the reactor. Developed scientifically grounded methods
and machines for controlling complex shapes and bending stresses in SLSES. Calculated expressions to determine
the critical stress Gcr and critical radial gradient of temperature Tcr and determined the relationship of these
expressions with the diameter, thickness and elastic constants of SLSES: Young's modulus E and Poisson's ratio v.
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